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Warszawa, dnia 26.08.2024 r.

Zapytanie w celu oszacowania wartosci zamowienia polegajacego na
dostawie dwoch serii produkcyjnych po 50 sztuk prototypowych uktadéw
scalonych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartosci zamowienia, Siec
Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zwraca sie z prosba
o przedstawienie informacji dotyczgcych szacunkowych kosztéw realizacji nizej
opisanego zamdwienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartosci zamowienia nie stanowi oferty w rozumieniu art.
66 Kodeksu Cywilnego, jak rdwniez nie jest ogtoszeniem ani zapytaniem o cene
W_rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Informacja ta ma na celu
wytgcznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztéw realizacji
opisanej dostawy.

1. Zamawiajacy

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
al. Lotnikéw 32/46,
02-668 Warszawa

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa dwdch serii po 50 sztuk prototypowych
uktadéw scalonych o powierzchni 25 mm? wyprodukowanych w linii
technologicznej firmy X-FAB Silicon Foundries SE, w procesie technologicznym
XP018, wedtug projektu dostarczonego przez zamawiajgcego, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng zamawiajacego.
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Pierwsza seria produkcyjna

L.p. | Cecha Wartos¢

1 Firma realizujgca proces produkcji uktadu | Proces produkgcji uktadu scalonego
scalonego realizowany w linii technologicznej firmy

X-FAB Silicon Foundries SE.

2 Charakterystyka procesu krzemowego, w | Proces technologiczny XP018 z modufami:
ktorym ma by¢ realizowany uktad — nazwa | LP5MQOS, MET3, METMID, MIM, NVM,
oraz dostepne moduty (sktadowe) procesu. | ISOMOS, MRPOLY, HRPOLY

3 Mozliwos¢ pocienienia prototypowych | Konieczna jest mozliwos¢ pocienienia
uktadow. prototypowych uktadéw do grubosci 300

mikrometrow (wartos¢ typowa)

4 llo$¢ dostepnych prébek (prototypdw) w | llos¢ dostepnych prébek ma wynosié 50
ramach serii sztuk

5 Termin realizacji serii produkcyjnej Oferowana seria produkcyjna trafi do

realizacji we wrzesniu lub pazdzierniku 2024

6 Ograniczenia prawne co do zastosowania | Brak  ograniczen  prawnych co do

wyprodukowanych uktadéw zastosowania uktadow scalonych
wyprodukowanych wg projektu
Zamawiajacego, dostarczonych przez

Wykonawce, w tym zastosowan militarnych
/ obronnosciowych

Druga seria produkcyjna

L.p. | Cecha Wartos¢

1 Firma realizujgca proces produkcji uktadu | Proces produkgcji uktadu scalonego
scalonego realizowany w linii technologicznej firmy

X-FAB Silicon Foundries SE.

2 Charakterystyka procesu krzemowego, w | Proces technologiczny XP018 z modutami:
ktérym ma by¢ realizowany uktad — nazwa | LP5MOS, MET3, METMID, MIM, NVM,
oraz dostepne moduty (sktadowe) procesu. | ISOMOS, MRPOLY, HRPOLY

3 Mozliwos¢ pocienienia prototypowych | Konieczna jest mozliwos¢ pocienienia
uktadow. prototypowych uktadéw do grubosci 300

mikrometrow (wartos$¢ typowa)

4 llos$¢ dostepnych prébek (prototypdw) w | llos¢ dostepnych probek ma wynosi¢ 50
ramach serii sztuk
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5 Termin realizacji serii produkcyjnej Oferowana seria produkcyjna trafi do
realizacji w styczniu lub lutym 2025
6 Ograniczenia prawne co do zastosowania | Brak  ograniczen  prawnych co do

wyprodukowanych uktadow

zastosowania uktadow scalonych
wyprodukowanych wg projektu
Zamawiajacego, dostarczonych przez

Wykonawce, w tym zastosowan militarnych
/ obronnosciowych

3. Elementy WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzec¢:
1) nazwe, adres Wykonawcy, osobe do kontaktéw;

2) cene w PLN /EUR/ USD/ GBP (netto i brutto) uwzgledniajgcq wszystkie

koszty realizacji zaméwienia.

4. Forma sktadania WYCENY - elektronicznie na adres:

grzegorz.janczyk@imif.lukasiewicz.gov.pl

5. Termin sktadania WYCENY: 30.08.2024 r.

6. Osoba upowazniona do kontaktéw:

grzegorz.janczyk@imif.lukasiewicz.gov.pl
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